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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposdb oceny nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienko-
Sciennych przez pomiar srednicy odcisku oraz urzgdzenie do stosowania tego sposobu.

Nagniatanie dynamiczne jest metodg obrébki przedmiotéw metalowych, ktéra polega na ude-
rzaniu w powierzchnie przedmiotu elementami nagniatajgcymi, najczesciej w ksztaicie kuli. Wskutek
uderzen elementéw nagniatajgcych powstajg trwate odciski na powierzchni obrabianej. Srednica po-
wstajgcych odciskow oraz liczba uderzeh elementéw nagniatajgcych przypadajgca na jednostke po-
wierzchni majg wplyw na stopien pokrycia obrabianej powierzchni, ktory jest jedng z podstawowych
wielkosci stosowanych do oceny nagniatania dynamicznego. Stopien pokrycia powierzchni obrabianej
nagniataniem dynamicznym opisany jest w ksigzce: Przybylski W., Technologia obrobki nagniataniem,
WNT Warszawa 1987.

Przedmioty cienkoscienne, charakteryzujgce sie matg sztywnoscig, wskutek uderzenia elemen-
tu nagniatajgcego odksztatcajg sie, przejmujgc w ten sposdb czes¢ energii uderzenia. Zatem ulega
zmniejszeniu energia powodujgca powstanie trwatego odcisku na powierzchni obrabianej, czego skut-
kiem jest zmniejszenie srednicy odcisku.

Istotg sposobu oceny nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienkosciennych przez pomiar
srednicy odcisku jest to, ze element nagniatajgcy wprawia sie w ruch prostoliniowy i doprowadza sie
do uderzenia, z energig o okreslonej wartosci z zakresu od 2 mJ do 10 J, w powierzchnie przedmiotu
cienkosciennego, a nastepnie w powierzchnie przedmiotu o duzej sztywnosci, powodujgc powstanie
odciskéw, zas ocene skutkdw nagniatania dynamicznego przedmiotu cienkosciennego dokonuje sie
przez poréwnanie srednicy odciskdw na przedmiocie cienkosciennym i przedmiocie o duzej sztywnosci.

Istotg urzgdzenia do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienkosciennych przez
pomiar srednicy odcisku, posiadajgcego element nagniatajgcy, przedmiot cienkoscienny oraz przed-
miot o duzej sztywnosci, jest to, ze sktada sie z uktadu wymuszenia ruchu, potgczonego z prowadnicg,
w ktorej umieszczony jest element nagniatajacy, oraz uchwytu, potgczonego z prowadnicg, w ktérym
mocuje sie przedmiot cienkoscienny lub przedmiot o duzej sztywnosci, w taki sposoéb, aby element
nagniatajgcy mogt uderzy¢ w przedmiot cienkoscienny oraz przedmiot o duzej sztywnosci.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, Zze pozwala na szybkg i prostg ocene nagniatania dy-
namicznego przedmiotéw cienkosciennych przez pomiar $rednicy odcisku, pozwalajgcg na prognozo-
wanie zmian stanu warstwy wierzchniej tych przedmiotéw.

Przedmiot wynalazku w przyktadzie wykonania jest uwidoczniony na schematycznym rysunku,
na ktérym Fig. 1 przedstawia przekréj prowadnicy z przedmiotem cienko$ciennym, a Fig. 2 — przekrgj
prowadnicy z przedmiotem o duzej sztywnosci.

Przyktad realizacji 1: Ocene skutkéw nagniatania dynamicznego przeprowadzono dla stali C45.
Uderzenie elementem nagniatajgcym w ksztatcie kuli o $rednicy 6 mm, z energig 50 mJ, w powierzch-
nie przedmiotu o duzej sztywnosci spowodowato powstanie odcisku o $rednicy 1,032 mm, a uderzenie
tym elementem nagniatajgcym, z zachowaniem jednakowej energii uderzenia, w powierzchnie prébki
cienko$ciennej spowodowato powstanie odcisku o $rednicy 0,652 mm.

Sposdb oceny nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienkosciennych przez pomiar Srednicy
odcisku polega na tym, Zze uktad 1 wymuszenia ruchu wprawia element 2 nagniatajgcy w ruch prosto-
liniowy wzdtuz prowadnic 3 i doprowadza do uderzenia, z energig o okreslonej wartosci z zakresu od
2 mJ do 10 J, w powierzchnie przedmiotu 5 cienkosciennego, ktory jest zamocowany w uchwycie 4.
Przedmiot 5 cienkoscienny pod wptywem uderzenia odksztatca sie z potozenia A w potozenie B. Na-
stepnie wykonuje sie uderzenie tym samym elementem 2 nagniatajgcym, z takg samg energig w po-
wierzchnie przedmiotu 6 o duzej sztywnosci. Wskutek uderzen na powierzchniach przedmiotu 5 cien-
kosciennego oraz przedmiotu 6 o duzej sztywno$ci powstajg trwate odciski. Ocene skutkéw nagniata-
nia dynamicznego przedmiotu cienkosciennego dokonuje sie przez poréwnanie srednicy odciskéw na
przedmiocie 5 cienkosciennym oraz przedmiocie 6 o duzej sztywno$ci.

Urzadzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienkosciennych przez pomiar
Srednicy odcisku skfada sie z uktadu 1 wymuszenia ruchu, potgczonej z nim prowadnicy 3, w ktorej
znajduje sie element 2 nagniatajgcy, oraz uchwytu 4, réwniez potgczonego z prowadnicg 3. W uchwy-
cie 4 mocowany jest przedmiot 5 cienkoscienny lub przedmiot 6 o duzej sztywnosci.
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Zastrzezenia patentowe

1. Sposoéb oceny skutkéw nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienkosciennych przez po-
miar $rednicy odcisku, znamienny tym, ze element (2) nagniatajgcy wprawia sie w ruch
prostoliniowy i doprowadza sie do uderzenia, z energig o okreslonej wartosci z zakresu od
2 mJ do 10 J, w powierzchnie przedmiotu (5) cienkosciennego, a nastepnie w powierzchnie
przedmiotu (6) o duzej sztywnosci, powodujgc powstanie odciskow, zas ocene skutkow na-
gniatania dynamicznego przedmiotu (5) cienkos$ciennego dokonuje sie przez poréwnanie
$rednicy odciskéw na przedmiocie (5) cienkosciennym i przedmiocie (6) o duzej sztywnosci.

2. Urzadzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotéw cienkosciennych przez po-
miar Srednicy odcisku, posiadajgce element nagniatajgcy, przedmiot cienkoscienny oraz
przedmiot o duzej sztywnosci, znamienne tym, ze sktada sie z ukfadu (1) wymuszenia ru-
chu, potgczonego z prowadnicg (3), w kitdrej umieszczony jest element (2) nagniatajgcy,
oraz uchwytu (4), potaczonego z prowadnicg (3), w ktéorym zamocowany jest przedmiot (5)
cienkoscienny lub przedmiot (6) o duzej sztywnosci, w taki sposéb, aby element (2) nagnia-
tajgcy mogt uderzy¢ w przedmiot (5) cienkoscienny oraz przedmiot (6) o duzej sztywnosci.
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